
國權体在庄力方 50 毫米汞柱高的干燥空究中以 7.1 公里/秒的速度丸行。因方相机快凡是打

卉的，故在遠張照片上特i己是下由固體熱頂昕戶生的一奈暗紋。部近底面和沿著圓權迫的亮

底是由于激光束直接受鏡反射后遊入照相机生成的。在囡 4 里，固體体是在 50 毫米汞柱庄

力的干燥空『中以 7.0 公里/秒的速度lS11"。攝制迫于長照片的激光束能量稍大于囡 3 情況下

的能量。遠就形成較明亮的背景? 因此模拙辱彈迫錄比較清晰。在囡 5 旦，球体在 10 毫米汞

柱庄力的干燥空弋中以 6.4公旦/秒的速度屯行。 i主張照片上的水平暗錢是照相机光掌系統引

起的 F 然而那奈錢在球上的鋸茵形部分以及其下的 V 形林志奕|原上是在球体上。在囡 6 里，

15 毫米球体在 150 毫米汞柱庄力的干燥空究中以 6.4 公里/秒的速度屯行。

原載 Rôv. Scient. Inst叫m. ， 1965 ， 36 , :Nl!11 , 1551 ~1553 C除奕升洋 ， 顏紹知校)

分析勻測量快速這功粒子的全光照相机

技木這用公司格在 90 天內出售三台激光全光照相机。送些裝置特用未分析和測量快速

這功粒子。

三推測量系統的其他庄用包括測量粒子的大小、代溶肢衰減研究、噴嘴的非破杯斌瞌、

雨和沉龍的研究、流体和那境控制系統中空穴現象的研究。

述三小照相机所測的粒子大小范圍是 3~100 微米、 30~1 ，000 徵米和 300~3 ， 000 微米。

典型的体執分別方 1 立方庫米、 5 ，000 毫升和 1 毫升。

系銳的主要組成部分包括 10 兆瓦峰值功率的 Q 卉美激光器、數字控制的屯源、激光准

直仗、照相机和用視覺勻照片讓出的全光再現裝置。

技朮這用公司于 1964 年勻 1965 年夏天，在奧蒂斯COtis) 空軍基地安裝了兩台全光照相

系鏡，供空軍釗榜研究其瞳室用未測量天然出現的霧。

根掘勻陷軍化字兵固的研究勻友展安瞌室的合同，埃奇伍德(Edgewood) 兵工「己制成

并安裝全光照相机和再現系統，用未估汁爆炸F生的汽溶肢。

在典型的這特中，空中的粒子在激光照明器和照相机之間漂流。每 2 秒神， Q汗美激光

器友射一吹相干內光，持續 20 徵秒。在述一瞬間，胺片i己最下昕有被照明的徵粒。

全光底片用另一激光器照明肘，全部景象以完美的三雄形式再現。現察者能JÅ任何一小

角度視察景象，甚至能看到隱藏在其他京西后面的康成和小滴。康成可以用一般光掌測量裝

置在三推象內的任何地方遊行測量。

其他忱成是，全光照相系統的景深最少是一般照相系統的 50 倍，因均被i已是的物体不

需要聚焦。

由于達科裝置不需要聚焦，所以能由未詮甘1\線的工作人民在追赴拍攝污染和危隘的地區。

功志在1溶肢粒于大小的分析技朮，也能i己最大体棋的粒于而X才被測粒子的速度設有就

古L 。

分析民立大小的詮典方法有社搪;法、靜屯沉旋法、熱聚集法、光散射粒于汁算法和慣性

聚集法。送些方法的精度，部分依賴于有美取祥泣程中粒于速度交化的知氓。
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用全光照相研究雨滴。用 Q ;J千美激光苦苦“拍樣"下降MI雨。再現的全光圈里示在屯視指示器 上。

金光滿片沿扣瞄器滑架移功吋，各科各祥的雨滴便遊人焦鼠。遠科技木能測量存在于原有体私

中的粒子的大小和分布情況。

原載 Electro1仰 Ne仰， 1966 ， 11 ，列主536 ， 26 (周碧秀浮)

英因研制激光白功刻度校正裝置

英囡囡立物理研究所利用其有板高亮度和當錢寬度被窄的汽体激光，制成了座用激光的

長度刻度校正裝置。它克服了因使用以往的光束而F生的缺息。

在使用一般光束吋，由于光源限定方草色光，因而超迂 10 米吋，干涉度量就不能使用 z

若使用激光，由于其惜錢寬度被窄，因而甚至 100 米也可能使用馨。 另外， 當用光屯二極管讓

出干涉奈紋的數目肘， 使用的光源方草色光的情況下，要求其頻率穩定度方 100 周/秒， 若

用高亮度的激光吋， 頻率穗定度可降低到 1~10 兆周/秒。

本裝置是使自氮氣激光器昕F生的出射光束勻被反射鏡反射固的光束戶生干涉，用光屯

二根管橙測出由于台架的移功而引起的光的強弱斐化，就可測出所通道的干涉奈設數。

另一方面，安裝在台架上的刻度，每當在里微鏡下通泣吋便戶生信寺，該信每控制汁算

干涉奈役的汁算机的起功勻停11::;用數字屯子汁算机滑干涉奈役的尾教、吋問問隔數以及勻

激光波長有夫的空究折射率遊行赴理作成漠差表z 連同測定吋的溫度、在1庄、空究中的水

份含量一起自功打在紙帶上。

本裝置的精度是士0.25 微米，但若詮改良，精度可迷士0.05 徵米，避而在折射汁、監

微鏡上也可庄用。

原載《科字新國內 1966 ， 第 1128 考 (3) (~長榮康淳， 主工兵校)

* 最大干涉測量長度方 L最大=c lof， 式中 åf 73譜全是寬度一一校者注
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